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Termometr na podczerwien
Instrukcja obstugi

Bezposredniimporteridystrybutor na Polske:
Benetech Polska sp.z 0.0.

Wroctawska 35-37; 62-800 Kalisz; Polska

tel: 535979 739; strona: www.benetech.eu

Wersja: 320-PL-00

Termometr na podczerwien stosowany}
jest do mierzenia temperatury réznych
powierzchni-goracych, niebezpiecznych lub
trudno dostepnych obiektéw bez kontaktu, w
sposob szybki i bezpieczny. Urzadzenie skiada
si¢ z optyki, czujnika temperatury, wzmacniacza
sygnatu, ukfadu przetwarzania i wyswietlacza
LCD. Optyka zbiera energie podczerwieni
emitowanga przez obiekt i skupia ja na czujniku,
a nastepnie czujnik przeksztalca ja w sygnat
elektryczny. Sygnal ten jest wyswietlany
cyfrowo na wyswietlaczu po jego przetwo-
rzeniu.

B. Ostrzezenia i uwagi

OSTRZEZENIE - Aby uniknaé potencjalnej
sytuacji zagrozenia, prosz¢ zwréci¢ uwage na
nastepujace elementy:

* Przed rozpoczeciem korzystania z tego
urzadzenia, nalezy sprawdzi¢ starannie
plastikowg obudowe. W przypadku
znalezienia uszkodzen, nie korzystac.

- Nie kierowa¢ lasera w strone oczu lub
posrednio do powierzchni odbijajgcych.

« Nie nalezy uzywa¢ w obecnosci substancji
wybuchowych, gazu, pary wodnej lub w
kurzu.

UWAGI - Aby zapobiec uszkodzenia urzadzenia
nalezy unikac:

- Pola elektromagnetycznego, spawarek, na-
grzewnic indukcyjnych.

« Szok termiczny (spowodowane przez duze
lub nagte zmiany temperatury otoczenia).
Pozostawi¢ urzadzenie na 30 minut przed
uzyciem w celu stabilizacji.

 Nie nalezy pozostawia¢ urzgdzenia w
poblizu obiektow o wysokiej temperaturze.

C. Odlegtos¢ pomiaru

1. Przy dokonywaniu pomiaru nalezy zwrécié
uwage na dystans od punktu pomiaru. Wraz
z zwiekszeniem odlegtosci (D) od miejsca
pomiaru nastepuje wzrost badanej powierz-
chni. Stosunek odlegtos¢é do powierzchni
pomiaru wynosi 12:1.

*** Urzgdzenie wyposazone jest w laser uzywany
do celowania.
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Rysunek 1

2. Pole widzenia:
Upewnij sie, ze cel jest wigkszy niz miejsce
pomiaru jednostki. Im mniejsza odlegtos¢
tym cel blizej srodka. Gdy doktadnos¢ jest
optymalna, upewnij sie, ze cel jest co
najmniej dwukrotnie wigkszy od wielkosci
plamki.
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Wiekszos¢ materialow organicznych i
malowane lub utlenione powierzchnie posiadaja
emisyjnos¢ na poziomie 0,95 (domysinie
ustawiona wartos¢ jednostki). Niedokladne
odczyty moga by¢é wynikiem blyszczacych lub
polerowanych powierzchni metalowych. W celu
zredukowania btedu, pokryé powierzchnie
docelowa tasma maskujgca lub pomalowac
cienko czarng farba. Zmierzy¢ temperature
tasmy lub pomalowanej powierzchni, gdy
osiggnie taka sama temperature jak materiat
pod spodem.

1. Obstuga urzadzenia
a. Otworz pokrywe baterii i
wiéz prawidiowo 2 baterie
1.5V AAA.
b. Nacisnij spust, aby wia-
czy¢ urzadzenie.
c. Skieruj w strone po-
wierzchni docelowej, nacis$nij
spust, temperatura pojawi sie
na wyswietlaczu LCD.

Wyprofilowanie
pod palec

Rysunek 2

To urzadzenie jest wyposazone w laser, ktory
jest stosowany wytacznie do namierzania.

2. Lokalizacja badanego miejsca.

Nalezy najpierw skierowaé¢ termometr
poza obiekt, a nastepnie skanowaé¢ go
przesuwajgc ruchem w goére i w dot, az do
momentu zlokalizowania interesujacego
nas miejsca. (Rysunek 3)

Rysunek 3
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F. Wyswietlacz i przyciski

Wyswietlacz LCD sktada
sie z nastepujacych ikon b
(rysunek 4):

a. pomiar zakonczony
b. EZX] skanowanie

c. A wskaznik laserowy
d. ¥ podswietlanie

e. 2 staba bateria

f. ¢ jednostka temp.

g. 2bsodczyt temperatury

Rysunek 4

G. Przechowywanie

1. Czyszczenie obiektywu:

Usung¢ luzne zanieczyszczenia za pomoca

czystego sprezonego powietrza. Delikatnie umy¢

pozostate zanieczyszczenia wilgotnym wacikiem.

Mozna go zmoczyé woda.

Czyszczenie obudowy: Czys$ci¢ obudowe

wilgotng ggbka/szmatkg przy uzyciu tagodnego

mydta.

Uwaga:

1) Nie stosowaé rozpuszczalnikéw do czyszczenia
tworzywa sztucznego.

H. Specyfikacja

-50 ~330°C (-58 ~626°F")

0C~330C (32T7~626T) : +1.5C(+2.7T)
or+1.5%
-50C~0C(-58°F~32°F"):

2.

Zakres temperatury

Doktadnos$¢
+3C (+5T)

Rysunek 5

1. Przyciski (rysunek 5):

(1) Spust: Nacisnij na spust, wyswietlacz LCD
wyswietli ikone skanowania. B2

Zwolnij spust, urzadzenie pokaze wynik
przez okoto 7 sekund, nastepnie ekran wytaczy
sig. Dzieki funkcji auto-off urzadzenie wytacza
sie automatycznie oszczedzajac baterie.

(2) Przycisk wiaczania / wytaczania lasera A
(3)Przycisk zmiany jednostek Celsjusz /
Fahrenheit @

(4) Przycisk wiaczania / wylgczania podswiet-
lania. @ Gdy funkcja jest wiaczona, wszelkie
operacje aktywuja podswietlenie na 7 sekund.
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0.1C or 0.1°F

+1% lub >+1°C

500 mSec, 95% response

8-14 um

0.95 niezmienna, ustawiona fabrycznie
12:1

0~40C (32~104T)

Rozdzielczos¢

Powtarzalnos$¢

Czas odpowiedzi

Wrazliwo$¢ widmowa

Emisyjnos¢

Stosunek odlegtosci

Temperatura
uzytkowania

Wilgotnos¢
uzytkowania

10~90% bez kondensowania,
do 30 °C(86°F)

-20 ~60°C (-4~140°T)

Temperatura
przechowywania

Zasilanie 1.5V AAA*2 battery

Bez wskaznika laserowego do 12h

Czas pracy

10| LABORATORIA WZORCUJACE

Mapa laboratoriéw akredytowanych przez P.C.A.

¥ | dostgpna po zeskanowaniu kodu QR, lub po wpisaniu
I =) adresu www:

i)
Ei:.‘a; p=a] benetech.eu/certyfikacja

—6— MADE IN CHINA

ce



	Strona 1

